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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
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Rezultat 1: Oczyszczony obiektyw mikroskopowy

—

Powierzchnia zewngtrzna soczewki obiektywu bez smug, plam, pytkow

2

Powierzchnia wewngtrzna soczewki obiektywu bez smug, plam, pytkow

Rezultat 2: Karta pomiaréw powigkszenia obiektywu

1

Zapisany wynik 1 pomiaru powigkszenia obiektywu — 5*

2

Zapisany wynik 2 pomiaru powigkszenia obiektywu — 5*

W

Zapisany wynik 3 pomiaru powigkszenia obiektywu — 5*

Zapisany wynik 4 pomiaru powi¢kszenia obiektywu — 5*

wn

Zapisany wynik 5 pomiaru powigkszenia obiektywu — 5*

(=)

Zapisany ostateczny wynik pomiaru powigkszenia obiektywu — 5%

Rezultat 3: Zmontowane lusterko mikroskopowe

[

Obudowa zespotu luster bez zadrapan, rys

Uchwyt lusterka bez zadrapan, rys

3

Obrot lusterka w uchwycie pltynny, bez zacigé

Powierzchnia lustra ptaskiego bez smug, plam, pylkéw

w

Powierzchnia lustra sferycznego bez smug, plam, pytkéw
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Przebieg 1: Przebieg wykonania czyszczenia, pomiaru powigkszenia i montazu lusterka mikroskopowego

1

Zdajacy do pomiaru powigkszenia obiektywu stosowat mikroskop z plytka mikrometryczng

2

Pomiary liniowe wykonywat suwmiarkg

Nawijat tampony za pomocg podstawki

Korzystat z metalowego pojemnika z przykryciem podczas mycia powierzchni optycznych

Stosowat lupg do sprawdzania czystosci powierzchni optycznych

Uzytkowat narzgdzia precyzyjne do montazu zgodnie z przeznaczeniem

Stosowat dostepnie srodki ochrony indywidualnej

Pozostawit uporzadkowane stanowisko pracy
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